
  

 
FB Rechts- und Wirtschaftswissenschaften  | Fachgebiet Produktion und Supply Chain Management  |  02.02.2026 

  

 
Bachelorarbeit oder Masterarbeit  

    
 Systematische Entwicklung eines genetischen Algorithmus zum Lösen des 

Dual Row Facility Layout Problems 
  

 

Hintergrund 

Für eine hohe Effizienz der Produktion ist das Anlagenlayout (Engl.: Facility Layout – FL) entscheidend. 
Die mit dem FL verbundenen Materialhandhabungskosten machen zwischen 20% und 50% der Gesamtkos-
ten der Produktion aus (Tompkins (1996)). Große FL-Probleme können in der Regel jedoch nicht effizient 
gelöst werden (Pérez-Gosende et al. (2021), Hosseini-Nasab et al. (2018)), weshalb in der Literatur ver-
schiedene Layouttypen sowie Metaheuristiken zur Lösung verwendet werden. Das Double Row FL (DRFL) 
ist eine Erweiterung des Single Row FLs und platziert alle Anlagen auf beiden Seiten eines Ganges (Chung 
and Tanchoco (2010)). Wang et al. (2015) weisen auf gute Anwendungsmöglichkeiten in der Produktion 
von Halbleitern hin. Auf Grund seit Jahren drastisch steigender Umsätze der Halbleiterindustrie (Statista 
(2025)) wird die Forschung zu DRFLs daher immer bedeutender. 

 

Zielstellung 

Das Ziel dieser Arbeit ist, zunächst ein Konzept zur Entwicklung eines – in der Literatur beliebten – geneti-
schen Algorithmus zu erstellen. Aufbauend auf dem entwickelten Konzept wird ein genetischer Algorithmus 
anhand eines zuvor ausgewählten Modells getestet. Das Modell ist auf Basis der Anwenderfreundlichkeit 
aus den Literaturbeiträgen des DRFL-Problems auszuwählen. Abschließend soll die Leistungsfähigkeit des 
genetischen Algorithmus mit einem Lösungsverfahren aus der DRFL-Literatur verglichen werden. 

 

Erweiterung für Masterarbeiten 

Das Thema wird bei Masterarbeiten um die Eigenentwicklung eines DRFL-Modells erweitert. Dieses soll im 
Gegensatz zu herkömmlichen DRFL-Modellen ebenfalls eckige Gangverläufe ermöglichen. 
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